
  

- 148 - 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所所属属：：  福福井井工工業業高高等等専専門門学学校校  電電気気電電子子工工学学科科 
 

研研究究内内容容：：    

  
高高専専やや大大学学ででのの工工学学教教育育にに活活用用すするるここととががででききるる放放射射線線検検出出器器おおよよびび検検出出器器かかららのの出出力力信信号号をを検検知知すするるたためめのの

電電子子回回路路にに関関すするる研研究究をを行行っってていいまますす。。放放射射線線検検出出器器ににはは、、放放射射線線がが照照射射さされれるるとと発発光光すするるシシンンチチレレーータタやや光光検検

出出デデババイイススななどどががあありり、、計計測測すするるたためめにに様様々々なな回回路路ややママイイココンンななどどをを用用いいるる必必要要ががあありり、、高高専専ででののももののづづくくりり教教育育

をを推推進進すするるたためめにに、、実実験験装装置置のの試試作作かからら評評価価ままでで自自らら手手をを動動かかししななががらら研研究究をを進進めめてていいまますす。。  

 

光光
デデ
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アアンンププ
A/D変変換換
カカウウンンタタ

PC
放放射射線線

放放射射性性物物質質
シシンンチチレレーータタ

光光

電電子子回回路路＋＋アアププリリケケーーシショョンン

シシンンチチレレーータタのの研研究究

• 一軸加圧形成とマイクロ波焼結に
よるセラミックシンチレータの研究

• 蛍光材料に関する研究

光光デデババイイスス材材料料のの研研究究

• ミストCVD法による酸化ガリウム薄
膜成長（深紫外センサ）

• Si基板上の鉄シリサイド薄膜成長

教教育育用用放放射射線線検検出出用用
電電子子回回路路にに関関すするる研研究究

• GM管を用いた簡単な放射線検
出回路

• PINフォトダイオードを用いた放

射線検出回路
• 波形整形回路とカウンタ回路
• CsI(Tl)シンチレータとMPPCを用
いた放射線検出回路

• PHA（Pulse Hight Analysis）回路

実実験験装装置置のの自自作作（（卒卒業業研研究究））
• 家庭用電子レンジを利用したマイクロ波加熱装置
• ミストCVD装置 ・ DCスパッタ蒸着装置
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提提供供可可能能なな設設備備・・機機器器：：    

名名称称・・型型番番（（メメーーカカーー））  

ゲゲルルママニニウウムム半半導導体体検検出出器器  SSEEIIKKOO  EEGG&&GG，，MMOOBBIIUUSS--BB  GGEEMM4400  MMCCAA--77aa  

ＮＮａａＩＩ（（ＴＴｌｌ））シシンンチチレレーーシショョンンススペペククトトロロメメーータタ  FFUUII  JJaappaann，，33 イインンチチ NNaaII((TTll））ププロローーブブ PPRROO--33000011  MMCCAA--1133000011  

レレーーザザーー加加工工機機  トトロロテテッックク，，SSppeeeeddyy  110000  （（6600WW  CCOO22++3300WW  FFiibbeerr））  

基基板板加加工工機機  ミミッッツツ，，AAuuttoo  LLaabb  WW  

  

  

研研究究タタイイトトルル：：  

放射線計測に関する研究 

 

氏氏名名：：      米米田田  知知晃晃／／YYOONNEEDDAA  TToommooaakkii  EE--mmaaiill：：  yyoonneeddaa@@ffuukkuuii--nncctt..aacc..jjpp  

職職名名：：  教教授授  学学位位：：  博博士士（（理理学学））  

所所属属学学会会・・協協会会：：  応応用用物物理理学学会会，，米米国国物物理理学学会会，，日日本本工工学学教教育育協協会会  

キキーーワワーードド：：  イイオオンンビビーームム，，放放射射線線，，セセンンササ，，回回路路設設計計  

技技術術相相談談  

提提供供可可能能技技術術：：  

・・放放射射線線計計測測  

・・イイオオンンビビーームムとと固固体体のの相相互互作作用用  

・・ママイイココンンをを用用いいたたセセンンササ計計測測  
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